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붕소가 도핑된 실리콘 메모리 소자 제조 및 동작 기술 장시간 사용이 가능한 주사전자현미경의 전자통과막보호
장치 제조기술

029 030

붕소가 도핑된 실리콘 메모리 소자 제조 및 동작 방법 시료를 관찰하고 있지 않은 순간에 전자빔이 전자통과막을 통과하지 않도
록 하여 전자통과막의 수명단축을 방지할 수 있는 기술

차세대 핵심 요소로 떠오르는 메모리 소자는 단위면적당 저장밀도를 높였을 때 원가를 절

감할 수 있습니다. KRISS신기술과 함께라면 메모리 셀의 면적을 단위격자 면적(0.26nm) 

수준까지 줄일 수 있습니다. 본 기술은 붕소 도핑에 의해 표면 구조가 √3 x √3로 재구성

된 실리콘(111)-표면의 단위격자가 갖는 두 가지의 안정된 형상을 이용하고 있는데요, 

이를 하나의 메모리 셀로 이용하므로 셀 면적을 고체 소자의 궁극적 한계만큼 축소할 수 있

습니다.

장시간 사용할 수 있는 주사전자현미경의 전자통과막보호장치로 반도체 제조원가를 절감 하려면… 

반도체 제조 공정에서도 시료의 관찰을 위해 전자빔을 방출하는 전자현미경이 사용되고 있습니다. 그 

중 고가의 전자통과막을 갖는 주사전자현미경의 경우 수명이 짧아 잦은 교체가 요구된다는 문제점이 

있습니다. 지속적으로 전원을 인가시켜 놓아야 하는 주사전자현미경은 시료를 관찰하지 않을 때도 전

자빔을 방출하여 전자통과막을 통과하게 됩니다. 전자통과막의 경우 전자빔이 통과되는 횟수가 많을

수록 손상을 받아 능력이 저하돼 교체가 필요하게 됩니다.

'주사전자현미경의 전자통과막 보호장치' 기술은 전자빔이 출력되더라도 시료를 관찰하지 않을 때는 

전자통과막을 통과하지 않도록 하는 기술입니다. 전자빔 출력부와 전자통과막 사이의 경로 상에 전극

을 인가해 전자의 이동방향을 전자통과막이 아닌 전극출력부로 향하게 해 전자통과막의 수명단축을 

방지할 수 있습니다.
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주사전자현미경의 전자통과막보호장치

및 그것을 구비한 주사전자현미경

기술개요 산업전자기술_계측제어/자동화기술
_

* H 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하려는 것으로서, 더욱 상계하거lb 전자병이 충력되고
있더라도 시로둘 관찰하고 있지 않은 순간에는 전자빙이 전자롬과막올 통과하지 않도록 하여
전자롬과막의 수명단측을 방지할 수 있는 주사전자현미경의 전자통과막 보4 장치 및 그것이 구비된
주사전자현머경을 제공하려는데 목적이 있다.

기술특징

* S 발명에서는 전자방춤력부와 전자통과막 사어의 전자빔주사경로 상에 음전극이나 양전극울

인가하여 전자暑과막 방향으로 향하던 전자가 음전극출력부나 양전극출력부 방향으로 향하여

주사방향이 변경되도톡 함으로써 전자롬과막으로 주사되지 않아 전자가 전자롬과막율 통과하는
것율 방지할 수 있도록 한다.

* 측，주사되는 전자법0| 전자S과막으로 향하도혹 할 수도 있고, 전자롬과약으로 향하지 않E萬
할 수도 였는 주사전자현미경의 전자통과막 보호장치를 구비함으로써 전자범이 출력되고 있더라도

시료를 관찰하고 있지 않다면 전자가 전자봉과막울 통과하지 않도록 하여 전자통과막의 수명단축이
방지되도爲 하는 것이다.

* 본 발명의 주사전자현미경의 전자름과막 보4 장치는，주사되는 전자빙이 전자통과막으로 향하도록

할 수도 있고, 전자■과막으로 향하지 않도聲 할 수도 있는 것이어서 전자빙이 충력되고 있더라도

시료醫 관찰하고 있지 않다면 전자가 전자동과막올 동과하지 않도록 하여 전자동과막의 수명단측이
방지되도록 할 수 있다. 향후 발전이 예상되는 바이오관련 현미경에서 유용하게 사용털 것이다.

응용분야

* 바이오 및 대기용 주사전자현미경제조
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